


































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180161005A1 公开(公告)日 2018-06-14

申请号 US15/839228 申请日 2017-12-12

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 YAMADA MASAYOSHI

发明人 YAMADA, MASAYOSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 B06B1/06 H01L41/08 H01L41/332 G10K11/02

CPC分类号 A61B8/4427 A61B8/4494 A61B8/4488 A61B8/52 B06B1/0629 A61B8/461 H01L41/081 H01L41/332 
G10K11/02 A61B8/4281 B06B1/0622 G10K11/30

优先权 2016241960 2016-12-14 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括：声透镜，其位于由超声波元件发射的超声波的发射方
向上，并且具有在与发射方向交叉的方向上的端面;以及树脂部分，其与
声学透镜端面相对并且在将声透镜的端面设定为声透镜端面的情况下，
包括填充物和树脂。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ca3a748c-025e-4665-8069-cc3307b4dd59
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062488005/publication/US2018161005A1?q=US2018161005A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180161005%22.PGNR.&OS=DN/20180161005&RS=DN/20180161005

